
　各位

　　NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
　尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。

2001年07月09日開示日：

NUBIC知的財産情報開示

相互誘導内挿プローブ表　　　題

電気・電子技術分野

各種プラント，鋼管製造装置，鋼管加工装置適応製品

　発電所や化学プラントなどにおける熱交換器等の細管の保守検査には，非接触，高速度で
検査が行える過流探傷法が広く行われている。しかし，これらの装置における管は，通常支持
板等で固定されるため，それが雑音となり，その近傍の検査は困難であった。これらの非定常
部分の検査を可能とする。

目　　　的

　本発明は，渦流探傷法による配管等の傷を検出する装置に関するもので，２個の励起コイル
と１個の検出コイルから構成される相互誘導型内挿プローブを持ち，２箇所に現れる渦電流を
差動検出することにより，従来の単コイルを用いた配管探傷用のプローブに見られるような支
持板による雑音発生を減少させるもので，配管の支持板近傍においても雑音が小さく，従来法
よりSN比が高く欠陥を検出できる特徴を持つ。
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